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摘要(译)

本发明涉及一种掩膜板、制备有机发光显示装置的方法，所述掩膜板在
制备有机发光显示装置过程中通过蒸镀工艺可以在电极引线区域、IC及
FPC邦定区域的导电端子上形成保护层，在有机发光显示装置生产过程
中保护电极引线区域、IC及FPC邦定区域的导电端子免受水氧腐蚀，从
而有效提高有机发光显示装置的抗水氧腐蚀能力，进而提升了有机发光
显示装置的产品可靠性及产品良率。
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